
産業界シンポジウム

着手ポスター賞
大阪市立大学大学院工学研究科

園 口  着 太 殿

誌演題目「共焦配五による蛍兆 X線内部解析法
の基鍔む升先」

あなたのポスタ=発表は第 79ロ
分析化学討論会において優秀と

認められました

千素の努力をたたえここに産業

界シンポジウム着手ポスター賞

を贈りその功を表彰致します

今和元年 5月 18日

(ダ社)日 本分析化学会産業界シ

企画理学委員長 多トラに
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